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Лекция посвящена теории лазерного разряда в струе ксенона высокого давления, 
предлагаемого в качестве эффективного источника экстремального 
ультрафиолетового излучения (ЭУФ) для литографии [1]. Обсуждаются основные 
аспекты динамики разряда, в частности, возможность расширения области 
разряда, излучающей в ЭУФ диапазоне длин волн, за пределы фокального пятна 
лазера вследствие фотоионизации окружающего нейтрального ксенона и 
последующего нагрева электронов потоком тепла из области энерговклада 
вследствие теплопроводности [2]. Результаты моделирования в рамках 
разработанной теории проверяются на доступных экспериментальных данных [3-
6] и используются для исследования предельных параметров источника ЭУФ 
излучения на основе плазмы ксенона. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 23-22-
00270). 
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